螢光共振能量轉移顯微系統
操作管理人員：楊惠萍  分機：2790

E-mail：kayyang1950@yahoo.com.tw 

管理老師：劉旺達老師
應用功能＆儀器規格
應用功能：

1. 一般實體穿透光及落射光觀察及拍攝。

2. 螢光樣品觀察及拍攝。
3. Timelapse：指定資料測量數目和間隔時間
4. Overlay multi-fluorescent images：多色圖層堆疊。

5. Region Measurements：區域範圍強度分析
儀器規格：

1. 顯微鏡系統：Leica M205FA全電動螢光實體顯微鏡。

2. 使用物鏡：0.5X Plan, 2X Plan APO Corr. 放大倍率：3.9X~320X

3. 螢光濾鏡：CFP Ex: 426~446 nm, Em: 460~500nm, GFP Ex: 450~490 nm, Em: 500~550 nm, YFP Ex: 490~510 nm, Em: 525~550 nm, mCherry Ex: 540~580 nm, Em: 590~665 nm, 螢光共振能量轉移(FRET) CFP/YFP: Ex: 426~446 nm, Em: 520~550 nm
4. 高階高感度影像擷取器：Hamamatsu ORCA Flash 4.0

5. 電控式XY 移動載物台 
儀器放置位置：第一教學大樓 十一樓
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1.至第一教學大樓一樓搭電梯       2.電梯按鈕，請按至11樓        3.到11F，請往右邊方向走
共有三台電梯，可搭乘至11樓
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4.進入玻璃門後左轉               5.到達顯微鏡放置處               6. 活體高通量自動拍攝和

                                                                       分析系統  

申請流程＆教育認證
申請流程：

1. 使用本儀器需經技術員教學並確認操作無誤，方可自行上機，並負責儀器安全。

2. 儀器採線上預約制，預約時間以二小時為單位。

3. 如需取消預約，則於使用儀器前1天致電管理單位，請技術人員取消預約。

4. 使用完畢後，操作管理人員會依照使用時數開立繳費單，請使用者持繳費單至本校出納組繳費後，將繳費單繳回操作管理人員開放時段：
開放時段

1. 每日分為：09:00 ～ 11:00、11:00 ～ 13:00、13:00 ～ 15:00、15:00 ～ 17:00 四個時段 (2小時為一個時段)。

2. 儀器預約以實驗室負責人為單位，每實驗室每次預約申請以二個時段為限
教育認證：

1. 參與中心舉辦之教育訓練課程，並登記通過筆試測驗。

2. 課程包含實機操作之講解，後續通過實機操作考試。
3. 通過後，半年內使用者須進行第一次預約上機，向認證之種籽師資安排時間，並委請陪同上機，俟種籽師資確認無誤、通過考核後，即可自行預約操作上機。
使用規則＆收費標準

校內使用者：

1. 自行上機：300元/2hr。

2. 委託上機：不開放委託上機。

3. 通過後，半年內使用者須進行第一次預約上機
育成中心進駐企業：

1. 自行上機：800元/2hr。

2. 委託上機：不開放委託上機。

校外使用者：

1. 自行上機：1,000元/2hr。

2. 委託上機：不開放委託上機。

